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摘要(译)

一种有机EL面板，其通过控制下电极的厚度而形成，同时改善用作有机
层的支撑基板的下电极的表面平坦度。通过在基板上多次成膜形成膜并
抛光以形成下电极，该下电极用作具有抛光表面的有机层的基板。在这
种情况下，第一膜形成产生第一膜，而第二和后面的膜形成产生比第一
膜层厚的其它膜层。此外，所形成的膜的抛光厚度大于在第二和后面的
膜形成期间形成的膜的总厚度，从而形成抛光表面。
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